
Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0410U001338

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-02-2010

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

ІІ. Відомості про здобувача
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Сєліверстов Ігор Анатолійович

2. Seliverstov Igor Anatoliyovych

Кваліфікація:
Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 05.03.06

Назва наукової спеціальності: 3варювання та споріднені процеси і технології

Галузь / галузі знань:  Не застосовується 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 15-02-2010

Спеціальність за освітою: 1201

Місце роботи здобувача: Херсонський національний технічний університет

Код за ЄДРПОУ: 05480298

Місцезнаходження: 73000, м. Херсон, Бериславське шосе, 24

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується



ІІІ. Відомості про організацію, де відбувся захист
Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д26.002.15

Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: 03056, м.Київ, пр.Перемоги, 37

Форма власності:
Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 81.35.33

Тема дисертації:
1. Іонно-плазмове нанесення металевих плівок на керамічні порошкові матеріали для газотермічних
покриттів

2. Ionic-plasma drawing of metal films on ceramic powdered materials for plasma spray coverings

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена розробці методу високоефективного іонно – плазмового нанесення
металевих плівок на керамічні порошкові матеріали різної дисперсності. В роботі вперше був досліджений
металевий плазмовий струмінь, який генерується вакуумною дугою з титанового, алюмінієвого і мідного
катодів на основі чого розроблені технологічні рекомендації, які дозволяють отримувати плаковані порошки
з високою адгезією металевої оболонки з керамічним ядром, завдяки чому можуть успішно застосовуватись
у нанесенні газотермічних покриттів, з комплексом підвищених фізико-механічних властивостей.

2. The thesis for a scientific degree of Candidate of Sciences on specialty 05.03.06 - welding and related processes
and technologies. - National technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, 2010. Dissertational
job is devoted working out of a method highly effective is ionic - plasma covering of metal films on ceramic
powdered materials. In job for the first time there was an investigated metal plasma stream which is generated by



a vacuum arch from titanic, aluminium and copper cathodes. By the spent explorations concentration of ions and
distribution of an ionic current in metal plasma of the titan of aluminium and cuprum are certain. Technological
recommendations which allow to receive the plated powders with high adhesion of a metal cover with a ceramic
kernel are developed, therefore can be applied successfully at drawing plasma spray coverings with a complex of
the raised physicomechanical properties.

Державний реєстраційний номер ДіР:
Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Підсумки дослідження:
Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:
Соціально-економічна спрямованість:
Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:
Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Копилов Вячеслав Іванович

2. Кopylov Viatcheslav Ivanovich

Кваліфікація: д.т.н., 05.02.01, 05.03.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів
Офіційні опоненти
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Малашенко Ігор Сергійович



2. Малашенко Ігор Сергійович

Кваліфікація: д.т.н., 05.16.07, 05.16.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Болотов Геннадій Павлович

2. Болотов Геннадій Павлович

Кваліфікація: д.т.н., 05.03.06, 05.03.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Коваленко Володимир Сергійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

 
Коваленко Володимир Сергійович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Реєстратор  



Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А.


